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摘要(译)

一种用于测量调节微动测量的系统包括测量模块和处理模块。测量模块
包括至少一个第一传感元件，其附接到被测者眼睛周围的区域，用于测
量EMG信号。处理模块与测量模块耦合，用于拾取EMG信号的特定频率
范围作为调节微动测量的测量指标，其中特定频率范围在0.1Hz和100Hz
之间。该系统允许被测试者在开放的视野中进行测试，并使受试者免于
在眼睛周围的肌肉中经历疲劳。该系统结构紧凑，携带方便。还公开了
一种用于测量调节的微动测量的方法。
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